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摘要(译)

本发明公开了一种OLED阵列基板及制作方法、显示装置，属于显示器领域。所述OLED阵列基板包括基板、设置在所述基板上的
薄膜晶体管TFT阵列、设置在所述TFT阵列上的多个发光单元和多个隔垫物，所述隔垫物设置在相邻的发光单元之间；所述OLED
阵列基板还包括多个压力传感器，所述压力传感器设置在所述隔垫物和所述TFT阵列之间。本发明通过在隔垫物下设置压力传感
器，当受到压力后，隔垫物受到挤压，从而对压力传感器产生挤压，压力传感器受到挤压产生感应信号，从而实现压力检测，实现
了不外接任何组件的前提下OLED的压力感应。
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